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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Получение углубленного профессионального образования по лазерным и электронно-1.
ионным  технологиям,  а  также  физическим  процессам,  протекающим  в  поверхностном  слое
твердого тела при торможении лазерного луча и ускоренных частиц, позволяющего выпускнику
обладать предметно-специализированными компетенциями, способствующими востребованности
на  рынке  труда,  обеспечивающего  возможность  быстрого  и  самостоятельного  приобретения
новых знаний, необходимых для адаптации и успешной профессиональной деятельности в об-
ласти квантовой и оптической электроники.

1.2. Задачи дисциплины

Изучение  закономерностей  торможения  электронов  в  твердом  теле  и  вторичных1.
процессов, вызываемых электронной бомбардировкой.

Изучение  ионной  бомбардировки  поверхностей  и  процессов,  вызываемых  ионами,  а2.
также луча лазера.

Ознакомление  обучающихся  с  использованием  ионно-плазменных  устройств  в  тех-3.
нологических процессах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.01.02.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
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ПКР-2. Способен к
построению
математических
моделей объектов
исследования и выбору
численного метода их
моделирования,
разработке нового или
выбор готового
алгоритма решения
задачи

ПКР-2.1. Постановка задачи и определение набора параметров, с учётом
которых должно быть проведено моделирование процессов, явлений и
особенностей работы изделий оптотехники.
ПКР-2.2. Определяет выходные параметры и функции разрабатываемого
оптико-электронного прибора, которые должны быть определены в
результате моделирования его функционирования на основе физических
процессов и явлений.
ПКР-2.3. Разрабатывает математические модели функционирования
оптико-электронных приборов на основе физических процессов и
явлений.
ПКР-2.4. Владеет навыками проведения компьютерного моделирования
функционирования оптико-электронных приборов на основе физических
процессов и явлений.
ПКР-2.5. Проводит анализ полученных результатов моделирования
работы оптико-электронных приборов на основе физических процессов
и явлений.

ПКР-3. Способен
разрабатывать
фотонное устройство
на основе элементной
базы, выбирать
необходимое
оборудование и способ
контроля параметров
устройства

ПКР-3.1. Формирует задачи для выявления принципов и путей создания
новых оптических и оптико-электронных приборов и комплексов.
ПКР-3.2. Умеет проводить подбор оборудования и комплектующих,
необходимых для проведения исследований.
ПКР-3.3. Разрабатывает методики исследований.
ПКР-3.4. Проводит исследования.
ПКР-3.5. Умеет осуществлять обработку и анализ результата
исследований.
ПКР-3.6. Умеет составлять отчёт о проведённых исследований.

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
1 семестр

1 Основы электронно-ионных и плазменных технологий
2 Взаимодействие электронов с твердым телом
3 Взаимодействие ионов с твердым телом
4 Тепловое действие лазерных, электронных и ионных лучей
5 Модификация поверхностных свойств твердого тела при облучении пучками ускоренных
частиц


